
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                                                                                                                                           

 
 
           Αγ. Παρασκευή:  17/09/2026 
            Αριθμ. Πρωτ.: 015/2026-3664 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο Πρόεδρος έχοντας Υπόψη: 

1. Το άρθρο 244 του Ν. 4957/2022 ΦΕΚ (Τεύχος A’ 141/21.07.2022)  «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 015/2024-2543 (ΦΕΚ 4228/Β/19-07-2024) απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».                                                                                                                                                                                                    

3. Τη με α.π. 82164 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1388/ΥΟΔΔ/22-10-2025, με θέμα: "α) την αποδοχή 
παραίτησης του Ευάγγελου Καρκαλέτση από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δ» β) το διορισμό του Ευάγγελου 
Καρκαλέτση στη θέση του Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δ» γ) τον ορισμό αυτού ως Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και δ) την ανασυγκρότηση του Δ.Σ.  

4. Τη με αριθμ. 100/2020-2271 απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 

Συμβουλίου στον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος’’» (ΦΕΚ 3186/3-8-2020). 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Το συνημμένο με αρ. πρωτ. 210/2026-947/15-09-2026 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς 
και το Πίνακα Αξιολόγησης, ως έπονται.                                             

                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «Δ» & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

 
 
 
                                                                                                                    ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ 
 
Σήμερα, 01/09/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε εκ νέου στο Ινστιτούτο 
Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) η Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με την 
Απόφαση Ορισμού Επιτροπής υπ΄ αριθμ.: 100/2025-2559/11-06-2025 αποτελούμενη από 
τους: 
 

• Δρ. Ευαγ. Γογγολίδη, Πρόεδρο, Διευθυντή Ι.Ν.Ν. & Επ. Υπεύθυνο του Έργου Ε-12844, 

• Δρ. P. Normand, Τακτικό μέλος & Ερευνητή Α’ Βαθμίδας του Ι.Ν.Ν., 

• Δρ. Β. Κωνσταντούδη, Τακτικό μέλος & Ερευνητή Β’ Βαθμίδας του Ι.Ν.Ν. 
 
για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην υπ΄ αριθμ. 015/2026-
1434/06-04-2026  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για δυο (2) θέσεις εξωτερικών 
επιστημονικών συνεργατών/-ιδων , που θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών (η κάθε σύμβαση), με δυνατότητα ανανέωσης ως την λήξη 
του έργου, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Hellenic Chips Competence 
Center - (HCCC) - Απόφαση Ένταξης ΕΥΔΕ ΒΕΚ 100753 - 17-12-2025» και κωδικό έργου Ε-
12844.  
 
Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των 
θέσεων 1 & 2 της υπ΄ αριθμ. 015/2026-1434/06-04-2026  πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, αναρτήθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 015/2026-2874/13-07-2026 Απόφαση 
Προέδρου (ΑΔΑ: ΡΟΕ1469ΗΕΒ-37Ε) έγκρισης των Πινάκων κατάταξης του Πρακτικού 
Αξιολόγησης με αρ. πρ. 210/2026-752/10-07-2026. Επί των αποτελεσμάτων υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα η ένσταση υπ΄ αριθμ. 140/2026-1942/20-07-2026 εκ μέρους του/της 
υποψηφίου/-ιας με αρ. πρ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτηση υποψηφιότητας. Τα 
αποτελέσματα της ενστάσεως κοινοποιήθηκαν στους/στις υποψηφίους/-ίες με την υπ΄ 
αριθμ. 015/2026-3377/01-09-2026 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: ΡΧΗΑ469ΗΕΒ-3ΨΛ). Κατόπιν 
αποδοχής της ένστασης και της αναπομπής του φακέλου, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
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συνεδριάζει εκ νέου για την επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων της «θέσης 2», του Πίνακα 
Αξιολόγησης 2 και ειδικότερα της υποβληθείσας αίτησης υποψηφιότητας υπ΄ αριθμ. 
140/2026-1245/06-05-2026. 
 
ΘΕΣH 2: 
Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής επιστημονικού/-ής συνεργάτη/-ιδας, με ειδικότητα Μηχανικού 
Έρευνας και εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών υλικών και 
διατάξεων με διεργασίες στον καθαρό χώρο (clean room) με διεργασίες Α) ιοντικής 
εμφύτευσης (Ion Implantation), Β) εγχάραξης με πλάσμα (Plasma Etching), Γ) εναπόθεσης 
διηλεκτρικών και ημιαγώγιμων υμενίων σε Χαμηλή Πίεση (Low Pressure Chemical Vapor 
Deposition). 
 
Αντικείμενο θέσης:  
Ο/Η υποψήφιος/-ία, θα συνδράμει στην έρευνα και ανάπτυξη διεργασιών ιοντικής 
εμφύτευσης, εγχάραξης με πλάσμα και εναπόθεσης υμενίων σε χαμηλή πίεση μέσω 
λειτουργίας των σχετικών μηχανημάτων, καθώς και η συντήρηση και καλή λειτουργία των 
μηχανημάτων με έμφαση στα ακόλουθα μηχανήματα (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά): Α. 
μηχάνημα ιοντικής εμφύτευσης, Β. μηχάνημα εγχάραξης με πλάσμα με ατομική ακρίβεια, Γ. 
Μηχάνημα χημικής εναπόθεσης σε χαμηλή πίεση. Τα ανωτέρω αφορούν στα ερευνητικά 
πακέτα εργασίας (WP’s): WP4 και WP5 με παραδοτέα: Π4.1 – Αναφορά δράσεων μεταφοράς 
γνώσης & προηγμένων υπηρεσιών σχεδιασμού, και Π5.1 – Αναφορά δραστηριοτήτων 
κατάρτισης & ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ, Μηχανικού ή Φυσικών Επιστημών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, 
της ημεδαπής ή επίσημα αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου ιδρύματος της 
αλλοδαπής 

 
Για την θέση 2, υποβλήθηκαν εννέα (9) αιτήσεις υποψηφιότητας με αριθμούς πρωτοκόλλου: 
 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1122/23-04-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1197/30-04-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1205/04-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1206/04-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1227/05-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1245/06-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1247/06-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 

• Υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 140/2026-1254/06-05-2026 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν προέβη στην αξιολόγηση:  
- του/της υποψήφιου/-ίας με αρ. πρ. αίτησης υποψηφιότητας 140/2026-1254/06-05-

2026, καθώς η αίτηση κατατέθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας της υπ΄ αριθμ. 015/2026-
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1434/06-04-2026 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
- του/της υποψήφιου/-ίας με αρ. πρ. αίτησης υποψηφιότητας 140/2026-1197/30-04-

2026, καθόσον το σύνολο των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν δεν έφεραν την 
απαιτούμενη μορφή και γλώσσα αναφοράς στην ελληνική ή/και την αγγλική, καθώς 
ούτε συνοδεύονταν από σχετικό έγγραφο επίσημης μετάφρασης.  

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, προέβη στην σύνταξη των κάτωθι 
σημειώσεων, αναφορικά με τους φακέλους των υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, δηλώνουν λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 244, παρ. 3 του 
ν.4957/2022 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στην Επιτροπή για 
την αξιολόγηση των ανωτέρω υποψηφιοτήτων. 
 
A. Επί των Απαραίτητων Προσόντων: 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων με αρ. πρωτ. 140/2026-
1122/23-04-2026, 140/2026-1205/04-05-2026, 140/2026-1206/04-05-2026, 140/2026-
1227/05-05-2026, 140/2026-1245/06-05-2026, 140/2026-1247/06-05-2026, 140/2026-
1248/06-05-2026 αιτήσεων υποψηφιότητας, καθόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 015/2026-1434/06-04-2026 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δοθέντος ότι άπαντες οι άνωθι αναφερόμενοι/-ες κατέθεσαν νομίμως και 
εμπροθέσμως τα δικαιολογητικά των αναφερόμενων στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος απαιτούμενων προσόντων. 
 
Β. Επί των Επιθυμητών Προσόντων: 
 
(α) Κριτήριο  1:  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ή φοίτηση κατά το τελευταίο εξάμηνο Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης, στον τομέα της Μικροσκοπίας ή της Μικροηλεκτρονικής ή των 
Μικροσυστήματων ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τη χρήση μικροσκοπίας, της 
ημεδαπής ή επίσημα αναγνωρισμένου ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου ιδρύματος της 
αλλοδαπής. (Τρόποι τεκμηρίωσης: τίτλος/δίπλωμα ειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου με 
προσκόμιση αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων ή βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών 
με προσκόμιση αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων). (Τρόπος βαθμολόγησης/ 
Μοριοδότησης & Μέγιστη μοριοδότηση: [[Τελικός βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης εφόσον έχει απονεμηθεί*30%] + [Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης* 70%]]*30%) – 30% 
 
1. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1122/23-04-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 

διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός του 
Διπλώματος ανέρχεται σε 6.5, ομοίως και ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας των 
μαθημάτων. – (19.5%) 

2. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1205/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
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διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός του 
Διπλώματος ανέρχεται σε 8.8, ομοίως και ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας 
των μαθημάτων. – (26.4%) 

3. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1206/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς προσκομίστηκε τίτλος 
μεταπτυχιακού επιπέδου χωρίς ένδειξη αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον τελικό βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης, σύμφωνα με την ένδειξη του απονεμόμενου τίτλου με «Άριστα» και την 
αντίστοιχη βαθμολογική βάση. - (25.5%) 

4. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1227/05-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς προσκομίστηκε τίτλος 
μεταπτυχιακού επιπέδου χωρίς ένδειξη αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ως τελικό βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης, χωρίς λεκτική ένδειξη του απονεμόμενου τίτλου σύμφωνα με την ελάχιστη 
βαθμολογική βάση. – (15.0%) 

5. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός του 
Διπλώματος ανέρχεται σε 8.5, ομοίως και ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας 
των μαθημάτων.  – (25.5% ). 

6. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1247/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός του 
Διπλώματος ανέρχεται σε 8.3, ομοίως και ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας 
των μαθημάτων.  διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – (24.9% ) 

7. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026  αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συγκεκριμένα δεν έχει απονεμηθεί ο 
τελικός βαθμός του Διπλώματος και έχει υποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία προς 
εξέταση, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν. Ο μέσος όρος της 
αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων ανέρχεται σε 9.0. – (18.9%). 

 
(β) Κριτήριο 2:  
Καλή ή Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Πιστοποιητικό Επιπέδου B2- 
C1/Γ1-C2/Γ2). (Τρόποι τεκμηρίωσης: Πιστοποιητικό κατάρτισης/βεβαίωση εγκεκριμένου 
φορέα Επιπέδου B2-C1/Γ1-C2/Γ2 ή/και σχετική βεβαίωση ισοδύναμης βαθμίδας επίσημα 
αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής) – (Μέγιστη μοριοδότηση : Άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, Επιπέδου C2/Γ2)  – 10% 
 
1. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1122/23-04-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 

διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Certificate of Proficiency in English - University of Michigan), 
που έχει προσκομιστεί. – (10.0%) 

2. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1205/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου Β2 (Certificate of Competency in English - University of 
Michigan), που έχει προσκομιστεί.– (3.3%) 
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3. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1206/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
παρόλο που δηλώνει ότι διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στο βιογραφικό 
του/της, δεν προσκόμισε το απαιτούμενο Πιστοποιητικό κατάρτισης/βεβαίωση 
εγκεκριμένου φορέα ή/και σχετική βεβαίωση ισοδύναμης βαθμίδας, όπως ρητά ορίζεται 
στους τρόπους τεκμηρίωσης του Κριτηρίου 2. – (0.0%) 

4. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1227/05-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Certificate of English Language Proficiency- Michigan State 
University), που έχει προσκομιστεί. – (10.0%) 

5. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Certificate of Proficiency in English - University of Michigan), 
που έχει προσκομιστεί.– (10.0%) 

6. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1247/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Level 3 Certificate in English – University of Cambridge), που 
έχει προσκομιστεί. – (10.0%) 

7. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως τεκμηριώνεται από το σχετικό 
πιστοποιητικό επιπέδου C2 (Certificate of Proficiency in English – Michigan Language 
Assessment), που έχει προσκομιστεί. – (10.0%) 

 
(γ) Κριτήριο 3:  
Εργασιακή/Εργαστηριακή εμπειρία σε Διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ 
Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου. (Τρόποι τεκμηρίωσης: 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και συμβάσεις εργασίας/ έργου/ υποτροφίας συναφούς 
αντικειμένου ή/και συναφούς παραδοτέων ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
μεταπτυχιακού επιπέδου με διεργασίες είτε ιοντικής εμφύτευσης (Ion Implantation), ή/και 
εγχάραξης με πλάσμα (Plasma Etching) ή/και εναπόθεσης διηλεκτρικών και ημιαγώγιμων 
υμενίων σε Χαμηλή Πίεση (Low Pressure Chemical Vapor Deposition). (Μέγιστη 
μοριοδότηση: Επτά (7) έτη προϋπηρεσίας συναφούς αντικειμένου) – 25% 
 
1. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1122/23-04-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 

δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία σε διεργασίες 
Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον 
Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 

2. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1205/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία σε διεργασίες 
Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον 
Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 

3. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1206/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας,  
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία τριών ετών (3 έτη) σε 
διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (10.7%) 
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4. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1227/05-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία έξι (6) μηνών σε διεργασίες 
Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον 
Καθαρού Χώρου. – (1.8%) 

5. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ενός έτους και εννέα μηνών 
(1 έτος και 9 μήνες) σε διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ 
Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών. – (6.3%) 

6. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1247/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία τριών ετών (3 έτη) σε 
διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ Μικροσυστημάτων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (10.7%) 

7. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία δύο ετών και 7 μηνών (2 έτη 
και 7 μήνες) σε διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων/ Αισθητήρων/ 
Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου βάσει των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών.– (9.3%) 

 
(δ) Κριτήριο 4:  
Εργασιακή/Εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και 
συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου. (Τρόποι τεκμηρίωσης: βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας ή/και συμβάσεις εργασίας/έργου/υποτροφίας συναφούς αντικειμένου ή/και 
συναφούς παραδοτέων ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου με 
διεργασίες είτε ιοντικής εμφύτευσης (Ion Implantation), ή/και εγχάραξης με πλάσμα (Plasma 
Etching) ή/και εναπόθεσης διηλεκτρικών και ημιαγώγιμων υμενίων σε Χαμηλή Πίεση (Low 
Pressure Chemical Vapor Deposition). (Μέγιστη μοριοδότηση: πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας 
συναφούς αντικειμένου) – 20% 
 
1. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1122/23-04-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 

δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε 
συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. – (0%) 

2. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1205/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε 
συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 

3. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1206/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας,  
δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε 
συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
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βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 
4. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1227/05-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 

δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε 
συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 

5. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία στο ζητούμενο γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς το κριτήριο 4 αφορά την λειτουργία σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
των συστημάτων κενού,  των μηχανημάτων και τη συντήρηση αυτών που 
χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων. Κατόπιν 
αποδοχής ενστάσεως της υποψηφιότητας με αρ. πρ. 140/2026-1245/06-05-2026,  η 
οποία εξετάστηκε από την Επιτροπή Ενστάσεων και το Πρακτικό της εγκρίθηκε από το 
Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εκ νέου κάνοντας 
τη παραδοχή ότι ο/η υποψήφιος/-ία, σε όλο το διάστημα εργασίας του/της, εντός του 
Καθαρού Χώρου, λειτουργούσε τα συγκεκριμένα μηχανήματα ή τα συντηρούσε ή 
ασχολείτο με συστήματα κενού και δεν έκανε κάτι άλλο πέραν αυτού, συνεπώς 
αναβαθμολογήθηκε η μοριοδότηση του συγκεκριμένου κριτήριου, αναγνωρίζοντας 
εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ενός (1) έτους και εννέα (9) μηνών βάσει των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών. – (7%) 

6. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1247/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε 
συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου 
βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (0%) 

7. Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα 
κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην 
τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου, δύο 
(2) ετών και επτά (7) μηνών βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.– (10.4%) 

 
(ε) Κριτήριο 5: Προσωπική Συνέντευξη – 15% 
Οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά,  
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, τις ημέρες Πέμπτη 28/05/2026 και Παρασκευή 
29/05/2026, και ώρες 14:00μ.μ.-17:00μ.μ.. Οι υποψήφιοι/-ίες ερωτήθηκαν προκειμένου για 
την εκτίμηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων σχετικά με την εμπειρία τους στα 
παραπάνω επιθυμητά προσόντα/κριτήρια αξιολόγησης. 
 
1. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1122/23-04-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Από την συνέντευξη και 
το βιογραφικό φαίνεται ότι ο/η υποψήφιος/-ια αν και έχει σχετικές μεταπτυχιακές 
σπουδές δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία σε χρήση των διαφόρων τεχνικών εντός 
του καθαρού χώρου – (10.5%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
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απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυχθείσας θέσης. Ωστόσο, η εμπειρία του/της σε διεργασίες κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων/ αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού 
χώρου κρίνεται πολύ περιορισμένη, ενώ δεν προκύπτει εμπειρία ή γνώσεις σε 
συστήματα κενού ή στη συντήρηση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην 
τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. – 
(10%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Ωστόσο δεν έχει 
ικανοποιητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου ούτε τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία 
ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Τέλος,  έδειξε ενδιαφέρον για το αντικείμενο της θέσης 
χωρίς όμως επαρκή γνώση της επιστημονικής και τεχνικής σημασία της. (13%) 

 
2. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1205/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια αν 
και έχει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές και ενδιαφέρον για την θέση δεν έχει 
σχετική εμπειρία καθαρού χώρου και συντήρησης των μηχανημάτων – (10.5%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυχθείσας θέσης. Ωστόσο, η εμπειρία του/της σε διεργασίες κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων/ αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού 
χώρου κρίνεται περιορισμένη, ενώ δεν προκύπτει εμπειρία ή γνώσεις σε συστήματα 
κενού ή στη συντήρηση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία 
κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. – (10%). 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Ωστόσο δεν έχει 
ικανοποιητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου ούτε τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία 
ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Τέλος,  έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
της θέσης χωρίς όμως επαρκή γνώση της επιστημονικής και τεχνικής σημασία της. 
(13%) 

 
3. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1206/04-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια 
έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. 
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Έχει αρκετή εμπειρία καθαρού χώρου, αλλά δεν έχει εμπειρία στην συντήρηση των 
σχετικών μηχανημάτων.– (10.5%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει δεξιότητες και γνώσεις συναφείς με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι διαθέτει επαρκή 
εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων/ αισθητήρων/ 
μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. Ωστόσο δεν προκύπτει 
τεκμηριωμένη εμπειρία ή γνώσεις σε συστήματα κενού ή στη συντήρηση 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου.– (11.5%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει 
ικανοποιητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου που την απέκτησε κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
και μεταδιδακτορικών του/της σπουδών. Ωστόσο, δεν έχει  εργασιακή ή 
εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και 
συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Επίσης,  όπως δήλωσε στη 
συνέντευξη βλέπει την εργασία του στο πλαίσιο της προκηρυχθείσας θέσης και ως 
ένα ενδιάμεσο βήμα ενίσχυσης του επιστημονικού βιογραφικού του.  (12%) 

 
4. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1227/05-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια 
έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει μικρή 
εμπειρία καθαρού χώρου, και αρκετό ενδιαφέρον για την θέση, αλλά δεν έχει 
εμπειρία στην συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων.– (12%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της 
προκηρυχθείσας θέσης. Ωστόσο, η εμπειρία του/της σε διεργασίες κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων/ αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού 
χώρου κρίνεται περιορισμένη, ενώ δεν προκύπτει εμπειρία ή γνώσεις σε συστήματα 
κενού ή στη συντήρηση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία 
κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. – (11%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει 
περιορισμένη εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου που την απέκτησε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
του/της σπουδών, αλλά δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή 
εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
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διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Τέλος,  έδειξε ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο της θέσης χωρίς όμως επαρκή γνώση της επιστημονικής και τεχνικής 
σημασίας της. - (13%) 
 

 
5. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1245/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια 
έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. 
Έχει σημαντική εμπειρία καθαρού χώρου, γνώση του αντικειμένου και πολύ θετική 
διάθεση και όρεξη για την εργασία εντός του καθαρού χώρου, αλλά δεν έχει εμπειρία 
στην συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων.– (15%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει δεξιότητες και γνώσεις συναφείς με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Η εμπειρία του/της τόσο σε διεργασίες 
κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων/ αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε 
περιβάλλον καθαρού χώρου, όσο και σε συστήματα κενού ή στη συντήρηση 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου, κρίνεται σχετικά περιορισμένη. – (13%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει 
περιορισμένη εμπειρία τόσο σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου όσο και στη λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,  έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και γνώση για το αντικείμενο της θέσης και την 
επιστημονική και τεχνική σημασία της. (15%) 

 
6. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1247/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια 
έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. 
Έχει σημαντική εμπειρία καθαρού χώρου, καθώς το διδακτορικό του εκπονήθηκε 
εντός του καθαρού χώρου στο μεγαλύτερο μέρος του, έχει καλή γνώση του 
αντικειμένου και πολύ δυναμισμό και όρεξη για την εργασία εντός του καθαρού 
χώρου, αλλά δεν έχει εμπειρία στην συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων.– (15%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει δεξιότητες και γνώσεις συναφείς με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι διαθέτει σημαντική 
και εκτεταμένη εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων/ 
αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. Ωστόσο δεν 
προκύπτει τεκμηριωμένη εμπειρία ή γνώσεις σε συστήματα κενού ή στη συντήρηση 

ΑΔΑ: ΨΧ0Ν469ΗΕΒ-ΡΕΔ



11 
 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου.– (14%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει 
ικανοποιητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου που την απέκτησε κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
του/της σπουδών. Δεν διαθέτει όμως τεκμηριωμένη εργασιακή/εργαστηριακή 
εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, ή και συντήρησης 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου αφού όπως δήλωσε στον εργαστήριο που 
έκανε το διδακτορικό του η συντήρηση γινόταν από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος,  
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το αντικείμενο της θέσης και την 
επιστημονική και τεχνική σημασία της. (15%) 

 
7. Επί της υπ’ αριθμ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας: 

• Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης): Ο/Η υποψήφιος/-ια 
έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης και διατριβή του 
Μάστερ την οποία εκπόνησε εντός του καθαρού χώρου. Έχει επιπλέον σημαντική 
εργασιακή εμπειρία καθαρού χώρου, γνώση του αντικειμένου και όρεξη για την 
εργασία εντός του καθαρού χώρου, και επιπλέον έχει σημαντική εμπειρία στην 
συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων καθαρού χώρου και συστημάτων κενού.– 
(15%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. P. Normand): Από τις απαντήσεις που 
απέδωσε ο/η υποψήφιος/-ια και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
προσκομιζόμενων εγγράφων/δικαιολογητικών που αναφέρονται στο βιογραφικό 
του/της, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει δεξιότητες και γνώσεις συναφείς με το γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι διαθέτει 
ουσιαστική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων/ 
αισθητήρων/ μικροσυστημάτων σε περιβάλλον καθαρού χώρου, καθώς και 
ικανοποιητικά τεκμηριωμένη εμπειρία σε συστήματα κενού και στη συντήρηση 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγικών 
διατάξεων σε περιβάλλον καθαρού χώρου. – (14%) 

• Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης (Δρ. Β. Κωνσταντούδης): Ο/Η υποψήφιος/-
ια έχει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. Έχει 
ικανοποιητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής Ημιαγωγικών Διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου ενώ διαθέτει επίσης ικανοποιητική 
εργασιακή/εργαστηριακή εμπειρία ή και γνώσεις σε συστήματα κενού λειτουργίας, 
ή και συντήρησης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία κατασκευής 
ημιαγωγικών διατάξεων σε περιβάλλον Καθαρού Χώρου. Τέλος,  κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το αντικείμενο της 
θέσης και επίγνωση της επιστημονικής και τεχνικής σημασίας της. (15%) 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στη σύνταξη του παρακάτω 
Πίνακα Αξιολόγησης 2, που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος Πρακτικού.
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Πίνακας Αξιολόγησης 2: 
Ως προς τις υποψηφιότητες, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει τα ακόλουθα: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1122/23-
04-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1205/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1206/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1227/05-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1245/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1247/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1248/06-
05-2026 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. 

Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ, Μηχανικού ή 
Φυσικών Επιστημών ή άλλης 
συναφούς ειδικότητας, της ημεδαπής 
ή επίσημα αναγνωρισμένου 
ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου 
ιδρύματος της αλλοδαπής 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ή 
φοίτηση κατά το τελευταίο εξάμηνο 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης, στον τομέα της 
Μικροσκοπίας ή της 
Μικροηλεκτρονικής ή των 
Μικροσυστήματων ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με τη χρήση 
μικροσκοπίας, της ημεδαπής ή 
επίσημα αναγνωρισμένου 
ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου 
ιδρύματος της αλλοδαπής (Τρόποι 
τεκμηρίωσης: τίτλος/δίπλωμα 
ειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 
με προσκόμιση αναλυτικής 
βαθμολογίας μαθημάτων ή βεβαίωση 

19.5% 26.4% 25.5% 15.0% 25.5% 24.9% 18.9% 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1122/23-
04-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1205/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1206/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1227/05-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1245/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1247/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1248/06-
05-2026 

παρακολούθησης σπουδών με 
προσκόμιση αναλυτικής βαθμολογίας 
μαθημάτων)  
(Τρόπος βαθμολόγησης/ 
Μοριοδότησης & Μέγιστη 
μοριοδότηση: [[Τελικός βαθμός 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης εφόσον έχει 
απονεμηθεί*30%] + [Μέσος όρος 
αναλυτικής βαθμολογίας 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης* 70%]]*30%) 
Συντελεστής Βαρύτητας - 30%  

2. 

Καλή ή Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας (Πιστοποιητικό 
Επιπέδου B2- C1/Γ1-C2/Γ2)  
(Τρόποι τεκμηρίωσης: Πιστοποιητικό 
κατάρτισης/βεβαίωση εγκεκριμένου 
φορέα Επιπέδου B2-C1/Γ1-C2/Γ2 
ή/και σχετική βεβαίωση ισοδύναμης 
βαθμίδας επίσημα αναγνωρισμένου 
ιδρύματος της αλλοδαπής) – 
(Μέγιστη μοριοδότηση : Άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
Επιπέδου C2/Γ2) 
Συντελεστής Βαρύτητας 10% 

10.0% 3.3% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

3. Εργασιακή/Εργαστηριακή εμπειρία σε        
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1122/23-
04-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1205/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1206/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1227/05-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1245/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1247/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1248/06-
05-2026 

Διεργασίες Κατασκευής Ημιαγωγικών 
Διατάξεων/ Αισθητήρων/ 
Μικροσυστημάτων σε περιβάλλον 
Καθαρού Χώρου.  
(Τρόποι τεκμηρίωσης: βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας ή/και συμβάσεις 
εργασίας/ έργου/ υποτροφίας 
συναφούς αντικειμένου ή/και 
συναφούς παραδοτέων ή εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας 
μεταπτυχιακού επιπέδου με 
διεργασίες είτε ιοντικής εμφύτευσης 
(Ion Implantation), ή/και εγχάραξης 
με πλάσμα (Plasma Etching) ή/και 
εναπόθεσης διηλεκτρικών και 
ημιαγώγιμων υμενίων σε Χαμηλή 
Πίεση (Low Pressure Chemical Vapor 
Deposition). 
(Μέγιστη μοριοδότηση: Επτά (7) έτη 
προϋπηρεσίας συναφούς 
αντικειμένου) 
Συντελεστής Βαρύτητας 25% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

10.7% 

 
 
 

1.8% 

 
 
 

6.3% 

 
 
 

10.7% 

 
 
 

9.3% 

 
 
 
 
 

Εργασιακή/Εργαστηριακή εμπειρία ή 
και γνώσεις σε συστήματα κενού 
λειτουργίας, ή και συντήρησης 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στην τεχνολογία κατασκευής 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1122/23-
04-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1205/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1206/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1227/05-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1245/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1247/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1248/06-
05-2026 

 
 

4. 

ημιαγωγικών διατάξεων σε 
περιβάλλον Καθαρού Χώρου.  
(Τρόποι τεκμηρίωσης: βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας ή/και συμβάσεις 
εργασίας/έργου/υποτροφίας 
συναφούς αντικειμένου ή/και 
συναφούς παραδοτέων ή εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας 
μεταπτυχιακού επιπέδου με 
διεργασίες είτε ιοντικής εμφύτευσης 
(Ion Implantation), ή/και εγχάραξης με 
πλάσμα (Plasma Etching) ή/και 
εναπόθεσης διηλεκτρικών και 
ημιαγώγιμων υμενίων σε Χαμηλή 
Πίεση (Low Pressure Chemical Vapor 
Deposition). 
(Μέγιστη μοριοδότηση: πέντε (5) έτη 
προϋπηρεσίας συναφούς 
αντικειμένου) 
Συντελεστής Βαρύτητας 20% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

7.0% 

 
 
 

0.0% 

 
 
 

10.4% 

 
 
 
 
 
 
 

Προσωπική συνέντευξη. Συντελεστής 
Βαρύτητας 15% 
 
Προσωπική συνέντευξη*. Στη 
διαδικασία της προσωπικής 
συνεντεύξεως, θα αξιολογηθούν οι 
κάτωθι επαγγελματικές δεξιότητες: 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

Μέσος 
όρος 

βαθμολογί
ας των 

μελών της 
Επιτροπής 

Αξιολόγηση
ς 

ΑΔΑ: ΨΧ0Ν469ΗΕΒ-ΡΕΔ



16 
 

 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1122/23-
04-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1205/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1206/04-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1227/05-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1245/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1247/06-
05-2026 

Υποψηφιό
τητα με 

αρ. πρωτ. 
140/2026-
1248/06-
05-2026 

 

5. 
Ερωτήσεις σχετικά με τις συνολικές 
επιστημονικές/ επαγγελματικές 
επιδόσεις του/ της υποψήφιου/-ίας 
συνεργάτη/-ιδας, καθώς και 
ερωτήσεις που σχετίζονται με τα 
ανωτέρω επιθυμητά προσόντα. 
 
*Η προσέλευση των υποψηφίων σε 
προσωπική συνέντευξη, είναι 
υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού 

 
 
 
 
 
 

11.2 % 

 
 
 
 
 
 

11.2 % 

 
 
 
 
 
 

11.3 % 

 
 
 
 
 
 

12.0 % 

 
 
 
 
 
 

14.3 % 

 
 
 
 
 
 

14.7 % 

 
 
 
 
 
 

14.7 % 

 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
40.7% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
40.9% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
47.5% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
38.8% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
63.1% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
μερικώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
60.3% 

Καλύπτει 
πλήρως τα 
απαραίτητ

α και 
επαρκώς 

τα 
επιθυμητά 
προσόντα 

της 
προκηρυχ

θείσας 
θέσης 2 

 
63.3% 
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Με βάση τον Πίνακα Αξιολόγησης 2, η Επιτροπή Αξιολόγησης, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο/η 
υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, 
καλύπτει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας «Θέσης 2» και επιλέγεται 
για την κάλυψή της, με συνολική βαθμολογία που ανέρχεται σε ποσοστό, 63.3%. 
 
Ο/Η υποψήφιος/-ία με αρ. πρωτ. 140/2026-1248/06-05-2026 αίτησης υποψηφιότητας, θα 
απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με 
δυνατότητα παράτασης ως την λήξη του έργου.  
 
Παρακαλούμε για την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης και των Πινάκων Αξιολόγησης, 
ως ανωτέρω παρουσιάζονται. 

 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

 
 
 
 
 

Δρ. Ευάγ. Γογγολίδης 
Πρόεδρος, Διευθυντής 

Ι.Ν.Ν. & Επ. Υπ. του Έργου 
Ε-12844 

 
 
 
 

Δρ. P. Normand 
Τακτικό Μέλος & Ερευνητής 

Α’ Βαθμίδας του Ι.Ν.Ν.  

 
 
 
 
 
 

Δρ. Β. Κωνσταντούδης 
 Τακτικό Μέλος & 

Ερευνητής Β’ Βαθμίδας του 
Ι.Ν.Ν. 
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